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La présente invention concerne un_dispositif de photomé-
trie de la réflexioﬁ pour appareil rhotographique reflex
a4 un seul objectif et, plus spécialement, un dispositif
de ce genre utilisé sur un tel appareil pour déterminer
la quantité de lumiére provenant de 1l'objet photographié,
traversant l'objectif, et réfléchi par la surface du pre-
mier rideau d'un obturateur agissant dans le plan focal
et par le surface du film exposée pendant la course de ce

premier rideau .

Ia figure 1 des dessins annexés représente un appareil

photographique reflex & un seul objectif, du type & dig~

‘positif de photométrie de la réflexion utilisant le sys-

téme de photométrié directe & travers l'objectif, dit
systéme TTL . On y voit un miroir réfléchissant mobile 1
sous lequel passent les rayons lumineux provenant de 1'ob-
jectif pour aboutir 3 un obturateur i rideaux comportant
un premier rideau 2, puis & un film 3 placé derriére l'ob-
turateur . Un élément transducteur photoélectrique 4, ser-
vant & la photométrie, est monté sur un socle 5 de fagon
&4 faire fezce au premier rideau d'obturateur 2 et au film 3
tout en évitant l'interféfence avec les rayons lumineux
sortant de 1l'objectif . Avant que le miroir mobile 1 ne

se redresse pour passer de la position 1A indiquée en
points et traits et gagner.la position représentée en
traits pleins, la lumiére franchissant l'objectif 9 est
réfléchie par le miroir 1 et traverse successivement un
verre de mise au point 6, un pentaprisme 7 et un oculaire
8 d'od elle parvient & l'opérateur . Mais au moment ol

le miroir mobile 1 se redresse et prend la position indi-
quée, la lumiére provenant de l'objet photographié se di-
rige sur le premier rideau 2 gqui la réfléchit et la ren-
voie & 1l'élément transducteur 4 . Quand le premier rideau

2 commence & se déplacer, le film 3 se trouve exzposé et
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sa surface photosensible renvoie la lumidre 2 1'élément

transducteur 4 . Ce dernier peut ainsi déterminer 1la ré~
flexion lumineuse du premier rideau 2 et du film 3 et &-
mettre un signal de sortie de photoméirie utilisé & com-

mander le temps d'exposition .

On sait que, lorsqu'on utilise un obturateur & rideaux, la
surface photosensible du film est, au départ, recouverte
par le premier rideau fait de tissu noir . Lorsque ce pre-
mier rideau se déplace, a la.suite de la manceuvre du dé-
clencheur d}obturateur, la surface du film se trouve expo-
sée et, aprés un intervalle de temps correspondant 4 un
temps de pose approprié, un second rideau, fait égzalement
de tissu noir, commence 3 se déplacer et & recouvrir la
surface du film . On voit done que la quantité de lumiére
réfléchie sur 1l'élément transducteur 4 par la surface du
rideau d'obfurateur est différente de celle réfléchie paf
la surface du f£ilm du fait de la différence de leurs pou~
voirs réfléchissants . S8i donc un courant photoélectrique
produit par 1l'élément transducteur 4, proportiomnel & la
quantité de lumiére regue, est directement intégré, on ne

pourra pes en déduire un temps de pose exact .

Ce probléme est résolu, dans un'dispositif classique de
photométrie de la réflexiop, en déterminant la réflexion
de la lumiére provenant de la surfacerdu premier—iideau'
d'obturateur et celle provenant de la surfgce du f£ilm, et
en leur faisant subir une correction destinée & éliminer
toute erreur de photométrie provenent de leurs réflecti-
vités différeﬁtes avant de déterminer le temps de pose . -
Meis 1'emploi de rideaux d'obturateur en tissu noir se
traduit par une réflectivité extr@8mement faible de la sur-.
face des rideaux, donc par un courant photoélectrigue de

faible intensité émis par 1l'élément transducteur 4 lorsque
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ce dernier recevra la lumidre réfléchie par la surface du
rideau . Ce courant photoélectrique est donc sensible aux
influences des bruits et des courants de fuite m8me si le
courant photoélectrique émis par 1'élément transducteur 4,
lorsqu'il regoit la lumidre réfléchie par la surface du
rideau, est amplifié en vue d'une correction d'un signal
photométrique de sortie destinde a compenser la différence
de réflectivité car les bruits et les courants de fuite
seront également amplifiés, ce qui emp@chera d'obteﬁir un
signal photométrique de sortie correspondant exactemert &
la luminance de l'objet photographié . En outre, le circuit
électrique utilisé aux fins de correction est compligué du
fait de la grande différence de réflectivité entre la sur-
face du rideau et celle du film, et du fait gue cette dif-

férence n'est pas constante .

Dans un éutre dispositif de photométrie de la réflexion,
la surface du premier rideau d'obturateur est surchargée
d'un motif en matiére de m@me réflectivité que la surface
du film; et disposée de facgon que ces deux surfaces pré-
sentent des réflectivités pratiquement égales . Le courant
photoélectrique produit par Ll'élément transducteur 4 sera
donec uniforme et indépendant de la position du premier »ri-
deau d'obturateur pendant son déplacement . Mais, comme
1'intérieur de l'appareil photographique est généralement
recouvert d'une peinture noire antiréfléchissante pour di-
minuer les radiations diffuses 3 1'intérieur d'une encein-
te réfléchissante et pour emp8&cher l1l'éventuslité d'une
dispersion lumineuse en direction du film ou la production
d'images fantBmes ou de taches lumineuses, ce conditionne-
ment de la surface du rideau en vue de luil conférer la m8é-
me réflectivité gue celle de la surface du film vient con-
trecarrer ces effets atténuateurs et peut provoguer l'ap-
parition de telles images ou taches . Ce dispositif de

photométrie de la réflexion n'est donc pas satisfaisant
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11 est donc évident que la réflectivité du rideau d'obtu-
rateur d'un appareil photograrhijue & dispositif de pho-
toméirie de la réflexion ne ddit g8tre ni trop forte ni
trop faible, comparée 4 celle de la surface du film, de
méme qu'il est préférable que le le circuit photométrique
assurant la compensation d'une erreur a'exposition causée
par des réflectivités différentes soit aussi simple que

poscsible .

FPartant de ce qui précéde, la présente invention a pour
objet de réaliser un dispositif de photométrie de la ré-
flexion pour appareil photographique dans lequel la sur-
face du premier rideau d'obturateur est constituée de fa-
¢on & donne% une réflectivité d;eﬁviron la moitié de celle
de la surface du film, et dans lequel le circuit photomé-
trique est constitué de facon & donner un signal de sortie,
lorsgque 1l'élément transducteur photoélectrigue associé ré—
goit la lumiére réfléchie par la surface du premier rideau
d'obturateur, égal 4 deux fois le signal de sortie qu'il
donne lorsque ledit élément- transducteur recoit la lumidre
réfléchie rar la surface du film au cours du déplacement

dudit premier rideau .

Conformément & l'invention, la surface du premier rideau
d'obturateur est constituée de facon a présenter une ré-
flectivité presque égale & la moitié de celle de la sur-
face d'un film normal, ce qui élimine 1'influence des

bruits ou des courants de fuite pouvant se produire lors-

que le rideau d'obturateur est en tissu noir . En particu-

lier, le temps de pose corr=ct est déterminé lorsque l'objet

phofographié est faiblement éclairé et que le temps d'ex-
position doit &tre long . L'apparition de radiations dif-
fugses & l'intérieur du Yroitier réfléchis:ant, de fuites

de lumiére en direction du film, d'images fant®mes ou de
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taches lumineuses se trouve interdite . Enfin le signal
de sortie du circuit photométrique est multiplié par deux

dés le début du déplacement du premier rideau jusqﬁ'é un

. point intermédiaire de sa course, de sorte que ce signal

de sortie sera essentiellement égal‘é la grandeur du si-
gnal de sortie photométrigue qui suivra . Ceci simplifie
avantageusement la constitution et la construction du

circuit .

L'invention est décrite ci-aprés en détail en se référant
& un exemple préféré, non limitatif, de réalisation repré-
senté sur les dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une coupe longitudinale schématique d'un
appareil photographigue reflex & un seul objectif, du
type & photométrie de la réflexion, auquel le dispositif
selon l'invention peut &tre appliqué ;

- la figure 2 est une vue perspective d'un obturateur &
rideaux utilisé dans le dispositif de photométrie de la
réflexion gselon l'invention H

- la figure 3 est un graphique dont les courbes représen-
tent la réflectivité des surfaces réfléchissantes du
premier rideau d'obturateur et du film ; '

- la figure 4 est un schéma de montage d'un circuit élec~-
trique utilisé dans le dispositif de photométrie'de la
réflexion selon un mode de réalisation de l'invention ;
et

- la figure 5 est un graphigue montrant le signal photo-
métrique d'entrée sous la forme d'un courant photoélec-
trique variable indiqué en fonction du temps de déplace-

ment du premier rideau d'obturateur .
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La figure 2 des dessins znnexés montre, en perspective, un
obturateur & rideaux, agissant dans le plan focal, utilisé

dans un dispositif de photométrie de la réflexion conforme |

a l'invention . Un &lément transducteur photoélectrique 4,

approprié a recevoir la lumiére provenant d'un objet pho-

‘tographié lorsqu'elle est réfléchie, est disposé en des-

sous d'un miroir réfléchissant mobile 1 de fagon & ne pas
s'interposer sur le trajet des rayons lumineux pro#enént
de l'objectif . Sa surface photoréceptrice est dirigée
vers le plan focal d'un objectif 9 (voir figure 1), c'est
2 dire vers la surface d'un rideau d'obturateur et vers
la surface d'un film, pldeé derridére ledit rideau, dans .
les limites d'une fendtre de prise de vue P . L'obtura-
teur & rideaux comporte un premier riaeau 2, proche de la
surface du film, et ﬁn second rideau 10 placé en avant du
premier rideau 2 . Le premigr rideau 2 peuy se déplecer,
dans le sens de la fléche a sur la face avant de la sur-
face du film . Plus spécifiquement, le bord droit (c'est
a4 dire situé & droite guand on regarde la figure 2) du
premier rideau 2 est ancré & une bobine 13 d'enroulement
du premier rideau autour de laquelle é'enroule la ﬁartie
du rideau adﬁacente & ce bord droit avant que le reste du
ridesu ne soit tiré vers la gauche pour recouvrir le champ
d'image . Une chape 2a est montée sur le-bord gauche du
premier rideau pour définir un cdté de la fente d'exposi-
tion . Un cordon supérieur 2b et un cordon inférieur 2¢
de traction sont respectivement fixés, par une de leurs
extrémités,‘é 1l'extrémité supérieure et & 1l'extrémité in-
férieure de la chapé 2a ; ces cordons embrassent, respec-
tivement, deux poulies 15 et 16 et s'enroulent, par leur
autre extrémité, sur une bobine 11 de déroulement du pre-

mier rideau & laquelle ils sont ancrés .
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Le bord gauche, ou bord arriére, du second rideau 10 est
ancré & une bobine 12 d'enroulement du. second rideau au-
tour de laquelle ce dernier s'enroule avant d'8tre tiré
vers la droite pour recouvrir le champ d'imagé'.'Une chape
10a est fixée au bord droit,-ou bord avant, du second ri-
deau pour définir l'autre cdté de la fehte d'exposition .
Un cordon supérieur 10b et un cordon inférieur 10c de trac-
tion du second rideau sont respectivement fixés, par une

de leurs extrémités, & l'extrémité supérieure et 3 1l'ex-
frémité inféiieure de la chape 10a ; ces cordons embrassent
respectivement deux poulies 17 et 18 et s'enroulent, pai
leur autre extrémité, sur une bobine 14 de déroulement. du

second rideau & laquelle ils sont ancrés .

Les bobines 11, 12, 13 et 14 sont montées rotatives sur
des axes 11a, 12a, 1J3a et14a, respectivement, et les deux
bobines de droite 153 et 14 abritent chacune un ressort
hélicoidal d'entrainement, non représenté, se tendant lors
de l'opération de remontage du film et de 1l'obturateur pour
pouvoir entraliner leurs rideaux dans le sens de la fléche
a . les deux bobines de gauche 11 et 12 comportent un mé-
canisme de remontage, non représenté, agissant sur la par-
tie inférieure de leurs axes respectifs 11a et 12a . Les
poulies 15, 16, 17 et 18 sont respectivement montées rota-
tives.sur les axes 12a et 13a, en dessus et en dessous des

deux bobines d'enroulement de rideaux 12 et 13 .

Lorsqu'on remonte l'obturateur, les mécanismes dé remontage
non représentés font tourner les axes 11a et 12a dans le
sens inverse des aiguilles de montre ; donc, la majeure
partie du second rideau 10, sauf la chape 10a, s'enroule
sur le tambour 12 tandis que le premier rideau 2 ge d¢rou~
le pour recouvrir la surface du film située en face de la
fen8tre d'exposition P et de fagon que sa chape 2a vienne

chevaucher la chape 10a, comme le montre la figure 2 .



10

15

20

25

30

2511779

La surface avant du premier rideau 2, laquelle fait fzce

4 l'¢lément transducteur 4, est recouverte d'une matidre
dont la réflectivité est approximativemenf égale a la
moitié de celle de la surface d'un film normal en couleur, .
enduation faite, par exemple, par un procédé d'impressibn
de dessins ou motifs . Cette surface du p.emier rideau
présente donc une réflectivité approximativement édgale a
la moitié de celle du film en couleur . Ainsi traité, le
premier rideau 2 présente une réflectivité spectrale par
rapport & la lumiére dont les longueurs d'ondes sont com-
prises entre 300 et 800 nanomdtres, comme l'indigue la
courbe de réponse de réflectivité X, en trait interrompu,
de la figure 3 essentiellement intermédiaire & une courbe
de réponse de réflectivité T, en trait plein, représenfant
la réflectivité d;une surface de rideau noire, non traitée,
et & une courbe de réponse de réflectivité Z, également en
trait plein, représentant la réflectivité d'une surface de
film normal en couleur, et ce, sur toute la gamme de lon-
gueurs d'ondes, cette courbe X é&tant essenfiellement in-

férieure & la courbe Z d'environ -1 électron-volt .

Par conséquent, lorsque l'obturateur est remonté et que

le premier rideau 2 recouvre complétement la surface du
film située dans la fendtre d}exposition P, comme repré-
senté sur la figure 2, la réflexion, vers 1l'élément trans-
ducteur 4, de la lumidre provenant de l'obje# photogrgphié
et traversant l'objectif, sera plus forte gue celle pro-
duite par un rideau’d'obturateur en tissu noir, et 1'in-
tensité de la lumiére venant frapper ledit élément trans-
ducteur 4 s'en trouvera augmentée . Mais, du fait que la
réflectivité de la surface du rideau est inférieure de.

-1 eV a celle de la surface du rideau, la lumiére réflé-
chie par la surface du premier rideau ne pourra pas engen-

drer de radiations diffuses & l'intérieur de l':snceinte

réfléchissante, ni de fuite de lumidre vérs le £ilm 3,
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ni images fantBmes ou taches lumineuses . L'élément trans-
ducteur 4 pourra &tre constitusd par un élément semiconduc-
teur telqu'une diode unipolaire ( SPD) ou un élément au phosphure
et & l'arséniure de gallium (GaAsP), 1l'emploi de ce der-
nier, dont la sensibilité aux plus grandes longueurs d'on-
des est moindre, permettant une compensation constante du
décalage entre la réflectivité de la surface du premier

rideau et celle de la surface du film .

La figure 4 est un schéma de montage d'un circuit électri-
que utilisé dans un dispositif de photométrie de la réfle-
xion selon un certain mode de réalisation de 1'invention .
Spécifiquement, l'anode et la cathode de 1'élément trans-

ducteur 4 sont connectées respectivement & la borne.d'en-

trée non-inversante et & la borne d'entrée inversante 4'un
amplificateur opérationnel 21 . La borne d'entrée non-

inversante de ce dernier est également connectée au col=~

lecteur d'un transistor NPFN 22 dont ledit collecteur est

également connecté 4 sa propre base pour assurer une con-
densation logarithmique . L'émetteur du transistor 22 est
connecté & la masse . La borne d'entrée inversante de
l'amplificateur 21 est connectée a sa propre borne de sor-
tie, laquelle est également connectée aﬁx bases de deux
transistors NPN 23 et 24 accouplés de facon & constituer
un circuit spéculaire assurant un développement logarith-
mique . Ces deux transistors ont pour but de commuter le
niveau du signal de sortie de lt'amplificateur 21 au cours
du déplacement du premier rideau d'obturateur . Spécifi-
quement, le borne de sortie de l'amplificateur 21 est con-
nectée aux bases des transistors 23 et 24 et 1'émetteur
du transistor 23 est connecté a ia masse directement, ce-~
lui du transistor 24 1'étant par l'intermédiaire d'un in-
terrupteur-déclencheur 25, ouvert pendant le déplacement

du premier rideau d'obturateur 2 .
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On notera que les transistors 23 et 24 offrent la m8me ré-
ponse que le transistor 22 . Les colleeteurs de ces trans-
istors 23 et 24 sont réunis et connectés & la borme d'en-
trée inversante d'un amplificateur opérationnel 26 .

Un condensateur intégrateur 27 est connecté entre la borne
d'entrée inversante et la borne de sortie de l'amplifica-
teur 26 qui traiaille donec comme intégrateur . Le conden-
sateur 27 est court-circuité par un interrupteur déclen-
cheur 28 gqui s'ouvre au début du mouvement du premier ri-
deau d'obturateur 2 . Les deux interrupteurs-déclencheurs
25 et 28 restent fermés (comme feprésenté) lorsque 1'ob-
turateur est remonté . La borne d'entrée non-inversante

de l'amplificateur 26 est connectée & une borne 29 a la-
quelle s'appligue une tension de référence VR . Cette
borne 29 est également comnectée a la 5orne d'entrée non--
inversante d'un amplificateur opérationnel 30 constituant
un circuit d'information sur la vitesse du film . Ia borné,
d'entrée inversante de l'amplificateur 30 est connectée &
la masse par une résistance fixe 31 et & sa propre borne .
de sortie par une résistance yariable 32 servant & fixer
la viteése du film .‘La borne de sortie de l'amplificateur
30 est connectée & la borne d'entrée inversante d'un am-
plificateur opérationnel 33 constituant un comparateﬁr de
commende d'exposition . La borne de sortie de 1'amplifi-
cateur 26 est connectée & la borne d'entrée non-inversante
de 1l'amplificateur 33 dont la borne de sortie est connec-
tée & une borne 35 3 laqueile s'applique une tension d'a=-

limentation par 1'intermédiaire d'un électro-aimant 34

‘dont l'action sert & maintenir remonté le second rideaun

d'obturateur 10 .

Pour le fonctionnement du dispositif, la dépression d'un
bouton de déclenchement d'obturateur provogque le redresse-

ment du miroir mobile 1 (voir figure 1), le flux lumineux



10

15

20

25

2511779

11

S

commencant alors a frapper ['élément transducteur 4 qui engendre
donc le courant photoélectrique Is. L'amplificateur 21 produit une
tension de sortie correspondant a une condensation logarithmique du
courant photoélectrique Is. Comme & ce moment l'interrupteur-
déclencheur 25 reste fermé, la tension de sortie de I'amplificateur 21
s'applique entre les bases et les émetteurs des transistors 23 et 24.
On voit que, du fait que la tension de sortie de I'amplificateur 21 est
égale a la tension entre la base et |'émetteur du transistor 22, le cou-
rant de collecteur des transistors 23 et 24, représentant un accrois-
sement logarithmique de la tension de sortie, est égal au courant
phdtoélectrique Is. Lérsque le miroir mobile s'est compiétement redressé
et que le premier rideau d'obturateur 2 commence & se déplacer au
temps t = O, l'interrupteur déclencheur 28 s'ouvre, ce qui permet au
courant de collecteur des deux transistors 23 et 24, c'est-a-dire

au courant Ic = 2 Is, de circuler dans le condensateur intégrateur
27 et d'amorcer une opération d'intégration. A ce moment, le premier
rideau 2 recouvre encore la surface photosensible du film 3 et le
flux ‘Iumineux provenant de I'objet photographié et ayant traversé
l'objectif se trouve donc réfléchi par la surface du premier rideau
pour venir frapper l'élément transducteur 4 qui engendre un courant
photoélectrique d'intensité Is1 équivalant approximativement, comme
le montre I.e graphique de la figure 5, & la moitié de I'intensité du
courant photoélectrique Is2 qui sera engendré lorsque ['élément 4
recevra la lumitre réfléchie par la surface du film 3. L'état de
conduction des transistors 23 et 24 permet & un courant prhotomé-
trique de sortie égal au courant photoélectrique Is2, lui-méme égal au
double du courant photoélectrique Is1, de traverser le condensateur

intégrateur 27.
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Te couraht Iec répond donc & le double &galité Ie=2Is1=Is2

et l'amplificateur 26 engendre une tension intégrée Ve

ripondant & la double égalité :

] Ic Is2
Ve = VR 4+ =t = TR 4+ — %
] Cc

dans laguelle C représente la capacitance du condensateur
27, et qui est appliquée & 1l'amplificateur 33 . D'autre
part, l'esmplificateur 30 engendre une tension VJ corres-—
pondant & une vitesse fixée du film, égale a (1+§z)VR

et észalement appliquée audit amplificateur 33 . Ce dernier
compare ces tensions les unes aux autres . Dans le concept
ci-~dessus, R et Rv représentent, respectivement, les va-
leurs ohmigues de la résistance fixe 31 et de la.résistan~
ce variable 32 . Initialement, la tension intégrée Ve est
a4 un niveau bas et 1l'on a done VJ > Ve . L'amplificateur
33 engendre donc une tension de sorfie de niveau bas et
1'électro~aimant 34 reste excité pour maintenir remonté

le second rideau d'obturateur 10 .

Lorsque le premier rideau 2 continue & se déplacer et que
la chape 2a atteint pratiquement le centre de la fendtre
d'exposition P au temps t = tH, 1'interrupteur—déclencheur
25 s'ouvre . A ce moment, la moitié de la fen8tre P dlex-—
position du film 3 se trouve dégagée et la réflexion lumi-
neuse augmente donc rapidement, faisant rapidement croitre
1'intensité du courant photoélectrique produit par 1'é1é-
ment transducteur 4 jusqu'd la valeur Is, comme le montre
le courbe de la figure 5 . Lorsque 1l'interrupteur déclen-~
cheur 25 é'ouvre, le transistér 24 cesseA&erconduire et
seul le courant de collecteur Is du transistor 23 traverse
le condensateur intégrateur 27 . A ce moment, l'intensité
du courant photoélectrigque Is atteindra la valeur Is2,

essentiellement <gale au double de l'intensité Is1 du cou-

rant photoélectrique produit au début du mouvement du pre-

_mier rideau 2 . . ' -
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Comme le transistor 23, seul, conduit, le condensateur 27
est chargé par le courant Ic, égal & Is2 . On voit donec,
par ce qui précéde, que, lorsque 1l'élément transducteur 4
regoit, en premier lieu, la réflexion lumineuse de la sur-
face du premier rideau et engen&re un courant photoélec-
trique de faible intensité Isl, les deux transistors 23
et 24 deviinnent conducteurs et envoient au condensateur
intégrateur 27 le courant Ic égal 4 deux fois le courant
Is1, ou égal & Is2, tandis que lorsque le premier rideau
2 a atteint le point ol plus de la moitié de la fenstre
d'exposition P est définié par la surface du film et gue
1'élément transducteur 4 recoit, en premier lieu, la ié—
flexion lumineuse de la surface du film pour engendrer un
courant d'intensité Is2, essentiellement égal au double
du courant Isl, le transistor 24 se blogue tandis que le
transistor 23 continue & conduire, le condensateur inté-
grateur 27 recevant donec le courant Ic, égal au courant
Is2 . De cette fagon , le condensateur intégiateur 27 re-
¢oit un courant essentiellement constant d'intensité Ic =
2 Is1 = Is2 depuis le temps t = 0 ot le premier rideau 2
commence A se déplacer jusqu'au moment ou il a accompli
sa course, moment auguel la surface du film se trouvant

4 l'intérieur de la fen®tre P est entiérement exposée .

Lorsque le condensateur intégrateur 27 est chargé par le
courant Ic, la tension intégrée Ve continue & croltre
jusqu'a ce que Vc = VJ aprés un temps d'exposition donné .
La tension de sortie de l'amplificateur 33 s'inverse alors
pour prendre son niveau élevé et désexcite l'électro—aimaht
34 qui libére le second rideau 10 pour terminer l'exposi-

tion du film 3 .

En traitant la surface du premier rideau d4'obturateur de
fagon a lui conférer une réflectivité meoitié moindre que

celle de la surface du film {(ou inférieure de ~1eV & cette
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dernidre), on voit gue 1l'on peut simplfier considérable-
ment le circuit cémpensateur des différences de réflecti-
vité en utilisant deux transistoxs 23 et 24 montés en pa-
ralldle et de réponses identiques, et en faisant se blo-
quer l'un des transistors (24) conjointement au mouvement

dﬁ premier rideau d'obturateur 2 .
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REVENDICATIONS

Dispositif de photométrie de la réflexion pour appareil
photographique reflex & un seul objectif, dans lequel
la lumiére, provenant d'un objet photographié, traver-
sant un objectif, et réfléchie par la surface du pre-
mier rideau d'un obturateur agissant dans le plan focal
et par la surface d'un film, est déterminée de fagon &
donner un signal photométrique de sortie gui sera en-

suite intégré pour commander un temps d'exposition, le-

- dit dispositif comprenant :

- un premier rideau (2) d'un obturateur en plan focal
constitué de fagon & présenter une réflectivité ap-
proximativement égale & la moitié de celle de la sur-
face du film (3) ; .

- un élément transducteur photoélectrique (4), pour
la photométrie, disposé de fagon & recevoir la lumié-~
re provenant de l'objet photographié et réfléchie par
la surface réfléchissante du premier rideau (2) et
par la surface du film (3) ;

- et un circuit photométrique comportant un circuit
correcteur dont l'action a pour effet de multiplier
par deux le signal photométrique de sortie de 1réle-
ment transducteur (4) pendant le laps de temps s'é-
coulant entre le début du déplacement du premier ri-
d'eau (2) et le moment ot ce dernier atteint prati-
quement le centre d'un champ d‘image,rﬁoment augquel

ladite action multiplicatrice par deux se trouve in-

terrompue .

Dispositif selon la Revendication 1, caractérisé en ce
que la surface réfléchissante du premier rideau (2) est
constituée de fagon & présenter une réflectivité é-

quivalant approximativement & la moitié de la réflec-
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tivité spectrale d'un film en couleur normal sur toute

la gamme des longueurs d'ondes .

Dispositif selon.la Revendication 1, caractérisé en ce
que 1l'élément transducteur (4) comporte un élément semi-
conducteur tel qu'un élément au pho:rhure et A 1l'arsé-

niure de gallium présenfant une sensibilité négligeable

aux grendes longueurs d‘ondes R
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